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１　背景

２　方法
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図１　評価対象
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図２　均一に偏差が発生するモデルの結果

図３　真値と偏差の関係

図４　誤差全体の分散の計算法

図５　�寸法が大きくなると偏差も大きくなるモデル
結果
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図５ 寸法が大きくなると偏差も大きくなるモデル結果
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